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【誤訳訂正書】
【提出日】令和1年12月16日(2019.12.16)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６６】
　基板保持デバイスＷＳＴは、ｚ方向と平行な（走査方向に対して垂直な）基板の制御式
変位のためのｚ変位デバイスを含む。基板保持デバイスＷＳＴは、像平面と平行な位置か
らｘ方向と平行に延びる傾斜軸及び／又はｙ方向と平行に延びる傾斜角の周りにウェーハ
又は基板を必要に応じて傾斜させるための傾斜デバイスを更に含むことができる。これら
のデバイスは、走査中に特に事前定義可能な移動プロファイルに従って１つの方向に進行
する走査作動の開始時点と終了時点の間の時間間隔内に基板の変位を実施することができ
るように動的に使用可能である。
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